
電子材料機能発現技術
半導体や記録材料等の薄膜材料設計技術と薄膜デバイス評価技術
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石炭転換・
利用プロセス技術

金属中介在物の
制御技術

金属の溶解・鋳造・
溶接技術

金属加工
プロセス技術

金属組織制御技術 金属表面制御技術 構造物の変形
破壊特性の評価技術

物理分析解析技術 電子材料機能
発現技術

磁気制御技術

コア技術TOPへ戻る
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